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貸出 PC & 貸出プ䝸䞁タ䞊 利用状況 

 
㸯. ᴫせ 

学⏕を対㇟としてノートPC/タブレット、モバイルプリンターの㈚出を実᪋し、下グの❆

口にてサービスᥦ供を⾜っている。 

(1). ụ⿄キャンパス 

① ロイドホール㸦図᭩㤋㸧㸰F 

② 㸶号㤋㸲F 

③ メーザー・ラーニング・コモンズ㸰F 

(2). ᪂座キャンパス 

① 㸴号㤋㸦図᭩㤋㸧㸰F 

② 㸶号㤋㸰F 

㈚出ノートパソコン㸦学⏕向け㸧について㸸http://s.rikkyo.ac.jp/rendpc 

 

 

㸰. 利⏝≧ἣ㸸㈚出件ᩘ 

(1).ụ⿄キャンパス ㈚出件ᩘ年㛫᥎⛣ 

 

図㸯:㈚出件ᩘ年㛫᥎⛣㸦ụ⿄㸧 

  

4᭶ 5᭶ 6᭶ 7᭶ 8᭶ 9᭶ 10᭶ 11᭶ 12᭶ 1᭶ 2᭶ 3᭶

8号㤋 5 0 0 0 0 22 185 138 137 76 11 62

mather 0 0 0 0 0 30 72 59 48 1 0 0

ụ⿄図᭩㤋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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(2).᪂座キャンパス ㈚出件ᩘ年㛫᥎⛣ 

 

図㸰:㈚出件ᩘ年㛫᥎⛣㸦᪂座㸧 

 

(3).ụ⿄キャンパス OS別㉳動回ᩘ 

 
図㸱:OS別㉳動回ᩘ㸦ụ⿄学⏕㈚出㸧 

 

 

 

4᭶ 5᭶ 6᭶ 7᭶ 8᭶ 9᭶ 10᭶ 11᭶ 12᭶ 1᭶ 2᭶ 3᭶

᪂座8号㤋 1 0 0 0 0 30 187 234 163 46 3 8

᪂座図᭩㤋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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MacOS 0 0 0 0 0 1 41 20 17 6 1 4

Win10ⱥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Win10᪥ 33 0 0 0 0 40 243 194 182 79 11 6
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(4).᪂座キャンパス OS別㉳動回ᩘ 

 

図㸲:OS別㉳動回ᩘ㸦᪂座学⏕㈚出㸧 

 

 

システム別平均㉳動᫬㛫 年㛫᥎᥎⛣ 

ụ⿄・᪂座図᭩㤋での㈚出実⦼は㸮件のためグ㍕なし。 

 

図㸳:システム別平均㉳動᫬㛫年㛫᥎⛣ 

      

 

 

 

 

 

4᭶ 5᭶ 6᭶ 7᭶ 8᭶ 9᭶ 10᭶ 11᭶ 12᭶ 1᭶ 2᭶ 3᭶

Win10 ⱥ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0

Win10 ᪥ 5 0 8 8 2 53 286 386 284 148 26 40
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㸱. 2020年度のまとめ 

年㛫㈚出件ᩘ合ィは、ụ⿄「846件」、᪂座「672件」であった。2020年度は᪂型コロナ

ウイルスឤᰁ⑕ᣑ大㜵Ṇのため、大学ᵓ内への入ᵓ制㝈や学⏕向け㈚出 PCの休Ṇ、㈚出ᣐ

Ⅼの⦰㏥を実᪋した影㡪で、2019年度とのẚ㍑ではụ⿄㸯㸣、᪂座㸰㸣とᴟめて低い利⏝

⋡となった。なお、学⏕への㈚し出し休Ṇᮇ㛫、PCはᩍ⫋員の在宅勤務⏝へ㌿⏝した。 

学内の学⏕ᩘが以前のỈ‽となった以㝆も、㈚出 PCの件ᩘはῶ少するぢ㎸みである。≧

ἣに応じてᰂ㌾に対応しつつ、㈨⏘をいかに᭷効ά⏝できるかがㄢ㢟となっている。 

㸺2020年度の㈚出 PCの㐠⏝変᭦㸼  

・2020年㸲᭶㸶᪥㹼㸷᭶ 20᪥㸸全ᣐⅬでの㈚出休Ṇ。 

・2020年㸷᭶ 21᪥㹼2021年㸱᭶ 30᪥㸸ụ⿄メディアセンター、メーザー・ラーニング・

コモンズ、᪂座メディアセンターでの㈚出を再㛤。 

・2021 年㸲᭶ 10 ᪥㹼㸸上グ㸱ᣐⅬに加え、ụ⿄図᭩㤋、᪂座図᭩㤋での㈚し出しを再㛤

し、全ᣐⅬでの㈚出を再㛤。※2021年㸳᭶⌧在、再び㈚出ᣐⅬを⦰㏥。今後も≧ἣにより

変᭦になる可⬟ᛶがある。 


